Transmission [%]

45,06+0,005

((0,18) mech. Arbeitsabstand)
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VergroBerung
Numerische Apertur
Arbeitsabstand [mm]
Deckglasdicke [mm]
Gewindetyp
Immersion

Sehfeld [mm]
Abgleichlange [mm]
GroRer Arbeitsabstand
Korrektionsring

Iris

Optisches System
Ebnung

Farbkorrektur

e Anwendungen

W0.8x1/36°
[e]]

25

Infinity Color Corrected System (ICS)

Fluoreszenz

- Multichannel

- Ultraviolett-Transmission

- Infrarot-Transmission
Hellfeld

DIC [Differentieller Interferenzkontrast]
High Contrast DIC

PlasDIC

Phasenkontrast
VAREL-Kontrast

Hoffman Modulation Contrast

Polarisationskontrast

* Kk kK

ok

ok ke

* Ak kk

Hellfeld

Hellfeld/Dunkefeld

Auflicht-DIC

High Contrast DIC

DIC mit zirkular-polarisiertem Licht
Totalinterferenz-Kontrast

Polarisationskontrast

Definite Focus.2

Konfokale Mikroskopie

- Ultraviolet

- VIS (sichtbares Licht)

- NLOHR/ 2 Photon

Total Internal Reflection Flurescence
Apatome

Mikrodissektion

LR S & 8 3

* ok



